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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文は、微細構造の制御性に優れる放電プラズマ焼結法を ZnO 熱電セラミックスに適用し、In、
Ga 共ドープにより導電率を向上させるとともに、焼結を 2 段階とすることにより粒成長が抑制で

きることを見出し、高い ZT を示す ZnO 焼結体の作製を可能としたもので、セラミックス材料学

と熱電変換工学の発展に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士（工学）の学位に値する

ものと認める。 
 


